














































































专利名称(译) 允许由给体转移有机材料以便在有机发光二极管器件内形成层的设备
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摘要(译)

一种让有机材料从给体转移到基底上以便在一个或多个OLED器件上形成
有机材料层的设备，它包括：第一夹具，被安排用来支持给体和基底以
保持彼此间相对关系，借此，部分基底与给体之间将保持分离，或者基
底与给体将彼此接触，其中有机材料将转移到部分基底上；第二夹具，
与第一夹具对齐并接合，以便将给体和基底夹紧，并相对于给体的非转
移层形成一个室；用于向该室供应流体以便对给体非转移表面加压从而
保证给体相对于基底的位置的器件；以及该第一夹具包括一透明部分，
其位置与给体非转移表面保持一定关系，以便允许射线透过该透明部分
照射给体非转移表面，从而产生热量并且有机材料将从给体转移到基底
上。
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